
IV Verzeichnisse 

Formelzeichen und Abkürzungsverzeichnis 

Formula Symbols and Abbreviations 

 

Formelzeichen 

 1/m Absorptionskoeffizient 

 s Laserpulsdauer, auch charakt. Abkühl- / Aufheizzeit 

 m Optische Eindringtiefe 

 J/kg spezifische Verdampfungswärme pro Masse 

 W/(m K) Wärmeleitfähigkeit 

 m Wellenlänge 

A m² Fläche 

C J/(K m³) Gitterwärmekapazität pro Volumen 

Ep J Pulsenergie 

f Hz Repetitionsrate / Pulsfrequenz 

 J/cm² Fluenz 

k W/(m K) Elektronenleitfähigkeit 

P W Zeitlich gemittelte Laserleistung 

pü % Pulsüberlapp 

T S Zeit 

v m/s Geschwindigkeit / Scangeschwindigkeit 

w J/m³ Wärmeenergiedichte 

 

Abkürzungen 

AOD  Akusto-Optischer-Deflektor, System zur Strahlmodu-
lation auf Basis akustisch induzierter Gitter 

CLP  Cone Like Protrusions, Struktureffekt bei der UKP-
Bearbeitung von Metallen 

COMSOL  Software zur Simulation physikalischer Vorgänge 

CW  Continious Wave 

DOE  Diffraktiv Optisches Element 

DPP  Digital Photonic Production 

EDX  Energy Dispersive X-ray spectroscopy, 
Energiedispersive Röntgenspektroskopie zur Charak-
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terisierung der Elementzusammensetzung einer Pro-
be 

EOD  Elektro Optischer Deflektor, System zur Strahlmodu-
lation und –ablenkung durch den elektrooptischen 
Effekt 

ESU  Elektro-Schlacke-Umschmelzen, Verfahren zur Reini-
gung von Stählen 

G2T  Gauß-to-Tophat 

HMDSO  HexaMethylDiSilOxan 

IR  Infrarot 

LIPSS  Light Induced Periodic Surface Structures, Periodi-
sche Nano- und Mikrostrukturen, die bei der Laserbe-
arbeitung von Metalloberflächen mit UKP-Lasern  
entstehen 

LSM  Laser Scanning Mikroskopie 

MBS  Multi Beam Scanner, Scanansatz zur Bewegung ei-
ner Spotanordnung über ein Werkstück 

Nd:YAG  Neodym dotierter Yttrium-Aluminium-Granat, Kristall 
zur Generierung von Laserstrahlung 

OGV  Oberflächen zu Grundflächen Verhältnis 

PCB  Printed circuit board, Gedruckte Leiterplatte als Trä-
ger für elektronische Bauteile 

REM  Raster Elektronen Mikroskopie 

SP  Surface Plasmon, Oberflächenplasmon, periodische 
Ladungsdichteschwankung an einer Metalloberfläche 

SPE  Spot Position Error, Größe zur Charakterisierung des 
Positionsfehlers einer periodischen Mehrstrahlanord-
nung 

TEM  Transversal-Elektromagnetische Mode 

TFP  Thin Film Polarizer, Dünnschichtpolarisator 

UKP-Laser  Ultrakurzpuls-Laser, Laser die Pulse mit Pulsdauern 
im Femtosekunden- bis in den Pikosekundenbereich 
emittieren 

UV  Ultraviolett 

 


